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Mona Lisa Foundation (Mona Lisa Stiftung) (Mona Lisa Fonda-
tion), in Ziirich, CH-020.7.001.759-2, c/o0 Interhold AG, Othmar-
strasse 8, 8008 Ziirich, Stiftung (Neueintragung). Urkundendatum:
15.03.2011. Zweck: Die Stiftung bezweckt die Erbringung des Bewei-
ses, dass Leonardo da Vinci zwei Versionen des Portraits "Mona Lisa’
erschuf, und die Forderung der kunsthistorisch-wissenschaftlichen
Erforschung und vergleichender Studien der friiheren Version des
Portraits, welche als "The Isleworth Mona Lisa’ bekannt wurde. Auf-
sichtsbehorde: Eidg. Departement des Innern, in Bern. Organisation:
Stiftungsrat von 3 bis 5 Mitgliedern und Revisionsstelle, soweit nicht
durch die Aufsichtshehorde eine Befreiung von der Revisionsstellen-
pflicht verfiigt wurde. Die Stiftung wurde mit Verfligung der Auf-
sichtsbehorde vom 01.06.2011 von der Pflicht befreit, eine Revisi-
onsstelle zu bezeichnen. Eingetragene Personen: Frey, Dr. MarkusA.,
von Ziirich, in Zollikon, Président des Stiftungsrates, mit Einzelun-
terschrift; Feldman, David, von Onex, in Tel Aviv (IL), Mitglied des
Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift; Kohler, Dr. Daniel, von Ziirich,
in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
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